QUALIFIKATIONSMATRIX DES AUFSICHTSRATS DER LPKF LASER & ELECTRONICS SE

GEMAB WAHLVORSCHLAG ZUR HV 2026

Siebert Over- Owsia-. Witten- | Schnei-
meyer nowski |berg der

Governance Mitglied seit: Juni 2023 | Juni 2019 | Juni 2025 |Juni 2023 | Juni 2026

Bestellt bis: HV/2027 | HV/2028 | HV/2029 | HV/2027 | HV/2030
Personliche Unabhangigkeit X X X X X
Anforderungen

von Gesellschaft und X X X X X

Vorstand*

von kontrollierendem X X X X X

Aktionar**

Keine Uberboarding- X X X X X

Konflikte***

Internationale Erfahrung X X X X X
Diversitat Geburtsjahr: 1970 1964 1987 1963 1976

Geschlecht: W M M w M

Nationalitat: DE DE DE DE DE
Fachliche
Erfahrung

Flhrungserfahrung in X X X X

international tatigen

Unternehmen

Erfahrung in Aufsichtsraten X X X X

borsennotierter

Unternehmen

Kenntnisse in den Themen X X X X X

des internen Kontroll- und

Risikomanagementsystems

Kenntnisse ber die inneren X X X X

Strukturen und

Funktionsweisen des

Unternehmens

Kenntnisse in den Themen X X X X X

Geschaftsentwicklung,

Business Development und

M&A

Kenntnisse in den Themen X X X X X

Technologieentwicklung

und Innovations-

management

Kenntnisse in den Themen X X X X

Al und Cybersecurity




Sachverstand auf dem
Gebiet des Personalwesens

Kenntnisse in den Aspekten
der 6kologischen und
sozialen Nachhaltigkeit

Kenntnisse in den Themen
der Corporate Governance
& Compliance und des
Gesellschaftsrechtes

Sachverstand auf dem
Gebiet
Rechnungslegung ****

Sachverstand auf dem
Gebiet der
Abschlussprifung ****

Vertrautheit
mit dem
Unternehmens
sektor

Technischer Sachverstand,
insbesondere auf den
Gebieten

- Laser und Optik

- Halbleiter

- Spezialmaschinenbau

Marktkenntnisse,
insbesondere auf den
Gebieten

- Laser und Optik

- Halbleiter

- Spezialmaschinenbau

Internationale U

nternehmenserfahrungen

Region EMEA

Region Asien

Region Nordamerika

Ausschiisse

Prifungs-, Risiko- und ESG-
Ausschuss

Nominierungs- und
Vergitungsausschuss

im Sinne von C.7 DCGK

im Sinne von C.9 DCGK

im Sinne von C.4 und C.5 DKGK

Fkkk

im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG, D.3
DCGK/




